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［１７］Ｈａｎ Ｓ，Ｎｏｖａｋ Ｅ，Ｓｃｈｕｒｉｎｇ Ｍ． Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ

ＲｉｔｃｈｅｙＣｏｍｍｏｎｔｅｓｔｉｎｌａｒｇｅｆｌａｔｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ［Ｊ］．

ＳＰＩＥ，２００１，４３９９（６７）：１３１１３６．

［１８］ＹｕａｎＬｙｕｊｕｎ，ＸｉｎｇＮａ．ＳｔｕｄｙｏｎｔｈｅＲｉｔｃｈｅｙＣｏｍ

ｍｏｎｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｙｆｏｒｌａｒｇｅｐｌａｎｏｏｐｔｉｃｓ［Ｊ］．Ｏｐｔｉｃａｌ

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ，２００７，３３（５）：７３７７４４．．
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［１９］ＴｉａｎＸｉｕｙｕｎ，ＷｕＳｈｉｂｉｎ，ＷｕＦａｎ，ｅｔａｌ．Ａｄａｔａｐｒｏ

ｇｒｅｓｓｍｅｔｈｏｄｉｎＲｉｔｃｈｅｙＣｏｍｍｏｎｔｅｓｔ［Ｊ］．ＯｐｔｏＥｌｅｃ

ｔｒｏｎｉｃＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２００４，３１（１）：２３３１．
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